SPREZYNY GAZOWE DO TtOCZNIKOW

Z NANOTECHNOLOGIA

NITROGEN GAS SPRINCS FOR DIES
NANO TECHNOLOGY SERIES

PATENTS PENDING

Moiliwe mocowania

(zobacz takze

Akcesoria do sprezyn gazowych str. 135)
Fixing possibilities

(see also "Accessories for nitrogen

gas springs for dies” on page 135]

MSML

Sprezyny gazowe — kompaktowe wymiary dostepne
w srednicach 16 mm, 19 mm, 25 mm, z najwyzsza dostep-
na sitg (nawet w poréwnaniu z serig CSX przy tych samych
$rednicach).

NOWOSC: nowa seria w katalogu z nowag nanotechnologia
WIPERTECH i NANOTECH2.

DLA PRODUCENTOW TEOCZNIKOW: sprezyny gazowe z mniej-
szymi srednicami pozwalaja na projektowanie bardziej kompakto-
wych ttocznikéw, zmniejszajac przy tym znaczaco koszty.

DLA UZYTKOWNIKOW: sprezyny gazowe z diugg zywotnoscia
pozwalajg znaczaco obnizy¢ koszty utrzymania oraz zredukowaé
przestoje produkeyjne.

SAMOSMARNE dla milionéw cykli dzieki zastosowanym nano-
technologiom (patent pending).

Zabezpieczone przed zanieczyszczeniami dzieki pierscieniowi
zgarniajgcemu WIPERTECH.

ZALECANE gdy wymagana jest mata $rednica i wysoka sita.
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Nowy model!
New modell

Gas springs with compact dimensions (available diameters:
16 mm, 19 mm and 25 mmJ, with the highest available forc-
es (even in comparison with the CSX series, diameter being
the same).

WHAT'S NEW: new series in the catalogue, with the new
WIPERTECH and NANOTECH2 nano-technologies.

FOR THE DIE MAKER: gas springs with reduced diameters
and reduced lengths allow to manufacture more compact
press dies, cutting all your costs in a drastic way.

FOR THE DIE USER: gas springs with a long service life and
high working cycles per minute allow to drastically cut the
production costs, die maintenance costs and production
stops.

SELF-LUBRICATED for millions of working cycles thanks to the
nano-technologies (patent pending).

PROTECTED AGAINST CONTAMINANTS with WIPERTECH
protective wiper ring.

RECOMMENDED when smaller diameters and highest forces
are required.

MSML

Tiok
chropowatos¢ powierzchni Ra ~ 0.02 ym
twardod¢ powierzchni ) ~ 1200 HY
Piston rod
surface roughness Ra ~ 0.02 um
surface p-hardness ~ 1200 HV

Plerdcieri zgariajacy WIPERTECH
Wiper ring WIPERTECH

Prowadzenie tioka
(samosmarne)

Rod guide
(selflubricating!

Uszezelka tioka
(samosmarne)

Rod seal
(self lubricating)

Mechaniczna blokada

Wednolita konstrukacja korpusu)
Mechanical stop

(single-piece body construction)
Zawor zwrotny

Non-return valve

bezpieczenstwo przekroczenia skoku 1mm

Safety overstroke 1 mm

Uszezelka O-ring

O-ring seal

o

N:D 25

Port fadujgcy/rozladowujgcy ‘

(nepelniac tyko azotem N,) A .0
Charging/discharging port D2
{charge with nitrogen N only)

UWAGI TECHNICZNE

TECHNICAL NOTES

Waine: instrukcja obstugi oraz maksymalna ilosé
skokéw na minute na stronie 88-95.

Akcesoria i pozostate mocowania sprawdz

na stronie 135.

Important use instructions and maximum number
of cycles per minute on pages 88-95.

For accessories and other mountings,

see page 135.
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\‘ k‘ NOWL] modell New model! Serie z nanotechnologig Nano fechnology series I

MODEL MAX SKOK mm L N D d ﬂ PODSTAWA SPREZYNY GAZOWEJ
MODEL MAX STROKE mm ~ mm mm mm mm bar daN daN GAS SPRING BASE
MSML16-10 10 45 55 140
15 15 50 85 150 gf?adxuwzma/ rozladowania
16 8 199 100 % - do mocowania
25 25 60 85 160 for charging/discharging
i for fixing
38 38 73 111 170
MSML18-10 10 45 B5) 240
M5 x 7
15 15 50 65 260 do tadowania/ roztadowania
19 10 216 170 * domocowania
o5 o5 60 85 280 ‘ o Grergne/diochergng
38 38 73 111 300
MSML25-10 10 45 55 550
! M6 x 8
15 15 50 65 600 do tadowania/ roztadowania
25 15 204 360 - ~ do mocowania
o5 o5 60 85 650 for charging/discharging
1 for fixing
38 38 73 111 700
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